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摘要(译)

制造显示装置的方法包括通过从基板侧依次层叠第一透明导电膜，金属
膜和第二透明导电膜来形成三层层压板。三层层叠体形成布置在像素区
域中的多个阳极电极和布置在像素区域的外侧的多个虚设电极。制造显
示装置的方法还包括对第二透明导电膜和金属膜进行蚀刻并对第一透明
导电膜进行蚀刻。随着与像素区域的距离增加，多个虚设电极的图案的
密度减小。
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